V predloZené praci studujeme rlst a vlastnosti tenkych vrstev pfipravenych za pomoci Sikmé depozice
magnetronovym naprasSovanim. Popisujeme konstrukci nizkotlakého magnetronu. Studujeme vliv
depozi¢nich podminek na tvorbu sloupcovité struktury pomoci skenovaciho elektronového mikroskopu.
Popisujeme tvorbu sloupcovitych struktur z kovd, kompozitd kovplazmovy polymer a plazmovy
polymer. Charakterizujeme vliv depozi¢nich podminek na povrchovou drsnost za pomoci AFM.

UrCujeme chemickou strukturu kompozitnich a plazmové polymernich vrstev za pomoci XPS a
infraCervené spektroskopie.



